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プラズマ・核融合学会誌
第９８巻第９号
２０２２年９月

小 特 集 反応性スパッタリング成膜による複合窒化物薄膜の応用展開

１．はじめに 秋 山 守 人 ３８５

２．第一原理計算を利用した複合窒化物圧電材料の探索 山 田 浩 志，平 田 研 二 ３８７

３．反応性スパッタリング成膜によるウルツ鉱型窒化物の圧電性への

元素添加効果に関する研究 アンガライニ スリ アユ，上 原 雅 人 ３９２

４．窒化物圧電薄膜のセンサ応用技術開発 石 田 秀 一，田 原 竜 夫 ３９８

５．おわりに 秋 山 守 人 ４０４

研 究 論 文 プラズマシミュレーションの新型コロナウイルス感染症のモデリングへの応用 佐々木 明 ４０７

Plasma and Fusion Research 掲載論文アブストラクト ４１５

インフォメーション

ITERだより�
【会議報告】プラズマソサエティ/グリーン・DXプラズマコンソーシアム設立記念講演会／

第４８回 European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS)

【人事公募】

４１６

本 会 記 事

女子中高生夏の学校 2022 への貢献

理事会だより�
代議員候補者推薦のお願い

４２５

編 集 後 記

表紙の絵
燃焼プラズマを想定した，重水素（D），三重水素（T），ヘリウム灰（He），運動論的電子（e）から成る多粒子種混合プラズマの乱流輸送シ
ミュレーション例：（a）乱流エネルギー輸送，（b）乱流粒子輸送の時間発展を示す．（c）はD，T，Heの温度揺らぎの空間分布を，それぞれ
青色・黄色・赤色の発光で表現した可視化．
（Motoki NAKATA and Mitsuru HONDA, Plasma and Fusion Research, Vol. 17, 1403083 (2022) http://www.jspf.or.jp/）
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